
Uchwała Komisji Doktorskiej 

z dnia 22 listopada 2016 r. 

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej 

  

Komisja Doktorska powołana przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki 

Politechniki Wrocławskiej, działając na podstawie art. 14 ust. 2 p. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1852) oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i 

warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2015 r. poz. 1842) 

przyjmuje publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Baci zatytułowanej 

“Zastosowania holograficznej pęsety optycznej do pomiarów wybranych właściwości 

preparatów biologicznych i koloidów”. 

  

 


